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Finrichtung zum Abdichten eines Re‘aktops’

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Abdichten eines
Reaktors wahrend des AnschlieBens eines Brenners, vorzugs=
weise wahrend des AnschlieBens einer Plasmsbrenners an:die
Brenneroffnung eines Schachtofens, beispielswelse zur Reduk-
tion von Metalloxid, ' ' '

‘Charakteristik der bekannten technischeh Lbsungen"

In der schwedischen Patentanmeldung 83 04 722-5 werden ein

Verfahren und eine Vorrichtung fiur den Austausch von Plasma-
brennern, wahrend der von diesen Plasmabrennern zu beheizen«'
de Schachtofenreaktor Weiterlauft, beschrieben,

' Dies wird mit Hilfe eines Schiebers erreicht, welcher in der
Reaktorwandung, und zwar im Elnschubrohr des Reaktors. an=
geordnet ist, wobei dieser Schieber den Reaktor von der
AuBenatmosphére vollsténdig abschlieft, wenn der Plasmabren-
‘ner 'herausgezogen wird, wobei es nur dann mdglich ist, den
Schieber zu éffnen, wenn der Plasmabrenner sich in seiner
Abdichtlage befindet, d, h, mit seiner Nase teilweise in das
Verbindungstell des Einschubrohres eingeschoben ist

Nachteilig bei diesem Verfahren ist die Tatsache, daB in der
Zwischenzeit zwischen dem Uffnen des Ventils bis zu dem

- Zeitpunkt, zu welchem der Plasmabrenner aus seiner Abdicht-
lage in»éeine Betriebslage geschoben ist, durch den Ring-
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spalt zwischen der Wandung des Elnschubrohres und der Nase
“des Plasmabrenners eine Undichtheit entsteht, Diese Undicht-
heit kann naturgemaf dadurch verringert werden, daB die Uff-
‘nung im-Véfbindungsteil des Einschubrohres genau dem Durch-
messer der Nase des Plasmabrenners angepaRt wird, Dadurch
wird. die Undichtheit zwar in gewissem Umfange verringert,
doch steigen dadurch die Herstellungskosten und dastinSphie«
“ben des Plasmabrenners wird erschwert,

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung iétfes} die Schwierigkeiten bei der Her-
stellung und die hohen Kosten zu vermeiden,

Daflequnq.des Wesens der Erfindung

Die Erfindung hat sich die Aufgabe geétellt,.eine Abdicht~
“einrichtung zu schaffen, welche jegliche Undichtheit wdhrend
_des Einschiebens eines Brenners in einen im Betrieb befind-
 lichen Reaktor ausschaltet, insbesondere wihrend des Eine
schiebens eines Plasmabrenners aus seiner Abdichtlage in
seine Betriebslage. in welcher er abdichtend gegen die
Dichtfléche am Reaktor gepreBt wird, wobei zundchst ein
Schieber; Welcher normalerweise den Reaktor‘vollkommen von
‘der AuBenatmosphére abschlieBt, gedffnet werden muB.

 Zur Losung dieser Aufgabe ist‘eine‘erfindungsgeméﬁe Einrich-
tung der eingangs genannten Art gekennzeichnet durch einen

in einem Sitz des AnschluBteiles zur Brennerﬁffnung des Reak-
tors angeordneten Dichtring mit Durchbrichen fiir die Zufuhr

© eines Schutzgasesa
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‘Durch Verwendung eines Schutzgases mit praktisch dem glei-

~ chen Druck oder mit einem den Druck im Reaktor Ubersteigen-
“den Druck wird sichergestellt, daR kein Gas aus dem Reaktor
~austreten kann und daB das Verbinduhgsteil des Einschubroh~
res des Reaktors ein relativ reichlich bemessenes Spiel er-
gebeh kann;'wodurch‘das Einschieben des Brenners betracht-
lich erleichtert und beéchléunigt wird,

Die Einrichtung ist weiterhin, dadurch gekennzeichnet, daB
der Dichtring ein konisch vergroBertes Einschubteil auf=-
‘weist und daB der Dichtring genau auf das einzuschiébénde_,'
Teil des Plasmabrenners paBt. ’

In der nach. innen weisenden Fléche des Dichtringes ist eine
Nut mit Durchbrichen fir die Zufuhr von Schutzgas ausgebil-
det. : ' '

Der Sitz des Dichtringes weist vorteilhaft einen'kreisfing~
férmigen, mittels Schraubbolzen befestigten Flansch -auf,

‘Es ist zweckmsBig, wenn der Dichtring aus RotguB besteht,
Es kann aber auch vorteilhaft sein, daB der Dichtring aus
Teflon besteht, ' k

Ausfihrungsbeispiecl
Die Erfindung éoll anhand eines Ausfﬁhrungsbeispiels néher

erldutert werden,
In der zugehOrigen Zeichnung zeigen::



Fig, 13 eine Ansicht des Verbindungsteiles eines Ein-
schubrohres eines Reaktors mit einem in Betriebs-
~lage eingesetzten Plasmabrenner im Tellscnn1t1~
und '

Figs 23 " eine vergroﬁerte Ansicht der erfindungsgemaBen

Abdlchtelnrlchtung,, ‘
Fig, 1 2eigt'einen,Plasmabrehngr 1, dessen Nase 2 in das Ver-
-~ bindungsteil 3 éines Einschubrohres 4 in‘der Wandung eines
'Schachtofens,_der im einzelhen nicht dargestellt ist, in
Betriabslage'eihgeschdben ist, Der Plasmabrenner wird zu-
néchst bis zu eineb Abdichtlage eingéschobén,'in,welcherfdar
Schicber 6 des Ventils 5 gedffnet wird, woraufhin der Plaspa-
brenner in die in der Figur dargestellte Betriebslage weiter-
’geschoben wird, In dieser Lage legt sich éine Stirnfliche 7
des Plasmabrenners abdlchtend gegen eine Dichtfliche & an
der AuBenseite des verblndungsteilns. Vorzugsweise ist zwi--
schen diesen beiden Flachen auBerdem 1rgendeine Form einer
Abdlchtung vorgesehen, ’

Die in Fig, 2 in vergroﬁertem MaBstab dargestellte rflndunr
J_gemaBe Abdichteinrichtung besitzt einen Flansch 9 mit einen
Kanal 10 fiir die Zufuhr irgendeines 6chutzgases. In diesem
Flansch ¢ 1st ein 8itz 12 fir einen nach innen weisenden
chhtring 13 ausgebildet, Der Dichtring 13 wird durch cinen
Sicherungsring 14 in der gewunschten Lage festgehalten, WO~
bei dieser 51uherungsr1ng durch gestrichelt angedeutete
Schraubbolzen 15 festgoochraubt w1rd. Figs 2 zeigt auBerdes
~einen O-Ring 16, welcher fir eine Abdichtung zwischen der
Stirnfléache 7 des Plasmabrenners und der Dichtflache 8 des



"ﬁeaktdfs‘bzw4 des-FlanSChes‘9 sofgt.

Der Dichtring’13'besitzt’einé nach innen offene Nut 17 mit
Durchbruchen 18, welche mit dem Rlngspalt 19 an der AuBen~
seite des Dichtringes 13 in Verbindunc stehen, Durch den
vorgenannten Kanal 10 wird in diesen Spalt 19 Schutzgas
elngeblasen, " T - | ‘

Die erfindungsgemaBe Ausblldung einer. Abdichtelnrlchtung
erlaubt es, daB das Spiel zwischen dem Verblndungstell 3

des kinschubrohres und dem Plasmabrenner relativ groB de=-
halten werden kann, wahrend der eigentliche Dichtrlng 13
einen Durchmesser erhalten kann, welcher im wesentlichen

" denm Umfang der Brennernase entspricht, Der Dichtring 13

kann aus Metall (Rotgus) hergestellt werden, um zu verhin-.

- dern, daB er durch RuR oder sonstige Ablagerungen an der
Brennernase beschadigt wird, wenn dervBrenner,herausgezogénv‘
wird,

Nach einem bevorzugteh'AusthrunQSbeispiel der Erfihdung
ist der Dichtring‘13'au5-einem_Material hergestellt,’we}ches_v
zumindest teilweise elastisch ist undﬁeinén niedrigen Rei-
bungskoefflzlent be31tzt, beispielswelse aus Teflon, Indem
man dem Dichtring ein erweitertes Einschubende 20 01bt, , h
~wird das AnschlieBen des Plasmabrenners an den Reaktor ‘wei-
“terhin erleichtert, Als Schutzgase/eignen sich in diesen
| ‘Zusammenhang Stickstoff und Argon. '

Die erfindungsgeméBe Abdichteinrichtung verhindert daher
vollsténdig jegliches Austreten von Gasen. aus dem Reaktor

l
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wadhrend des Anschlieﬁen‘s 'eines‘Plasmabrenners.i Stattdessen
stromt das Schutzgas aus und in gewissem Umfange auch in den
Reaktor hinein, Das Einstrémen_dés Schutzgases. in den. Reak-
tor karnn al_ierdings'durcﬁh_SOrgf-_éltige Einstellung des v
Schutzgasdruckes minimal gehalten werden, wenn dieser Druck
nur leicht Uber dem im Reaktor hertschenden Druck liegt,



ErfindunqsansprUch'

1.

Einrichtung zum Abdichten eines Reaktors wéhrend des An-

schlieBens eines Brenners an die Brennerdffnung eines

Reaktors, vorzugsweise wahrend des AnschlieRens eines
Plasmabrenners an die Brenneroffnung eines ochachtofenc
zur Reduktion von Metalloxid, gekennzelchnet durch einen’

“in einem Sitz (12) des Anschlufteiles (3) zur Brenneroff— 

nung des Reaktors angeordneten chhtrlng (13) mit Durch-

2

’30.

4,

5,

6.

brichen (18),fur.d1e Zufuhr eines Schutzgases,

Einrichtung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadufch, daB
der Dichtring (13) ein konisch vergréBertes Einschubteil
(20) aufweist, v ‘

Einricntung nach Punkt 1 bis 2, gekennzeichnet dadurch,
daB der Dichtring (13) genau auf das einzuschiebende
Teil (2) des Plasmabrenners paBt, - ' '

Einrichtung nach Punkt 1 bis 3, gekenhzeichnet dadurch
daB in der nach innen weisenden Fléche des Dichtringes
(13) eine Nut (17) mit Durchbrichen (18) fur die Zufuhr
von Schutzgas qusgeblldet ist,

Elnrlchtunq nach PUHkt 1 bis 4, gekennzeichnet dadurch'
daB der Sitz (12) des Dichtringes (13) einen kreisring-
formigen, mittels Schraubbolzen (18) befestigten Flanscn
(14) aufwelst.

Elnrlchtung nach Punkt 1 bis 5, gekennzeichnet dadurch
daB der Dichtring (13) aus RotguB. bestehte

clnrlchtunn nach Punkt 1 bis 5, gekennzelchnot dadurch,
daﬁ der chhtrlng (13) aus Teflon besteht,

Hierzu 1 Seite Zeichnung =
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